30 stycznia 1928 r.

Cod 14

OPIS PATENTOWY

Nr 6469.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Kl. 3210

(Frankfurt n. M., Niemcy).

Sposéb wytwarzania podsiarczynu alkalicznego.

Zgloszono 3 listopada 1925 r.
Udzielono 3 grudnia 1926 r.
Pierwszenstwo: 13 lutego 1925 r. (Niemcy).

Redukcja kwasnych siarczynéw zapo-
moca orteci alkalicznych prowadzi do po-
wstawania nietylko podsiarczynu, lecz cze-
$ciowo postepuje dalej, redukujac go na
tiosiarczan, ten za$ ostatni na wielotiosiar-
czan, Wskutek tego cze$é metalu alkalicz-
nego i cze$¢ kwasu siarkowego zostaje stra-
cona dla reakcji tworzenia si¢ siarczynu.
Wskutek znacznej rozpuszczalnosci tiosiar-
czanéw i wielotiosiarczanéw w wodzie, ilosé
ich wzrasta ustawicznie i odpowiednio do
tego przejmuje wieksza cze$é redukujace-
go dzialania metalu alkalicznego.

Obecnie wykryto, Ze mozna znacznie
zwiekszyé wydajno$é podsiarczynu, otrzy-
mywanego dzialaniem metalu alkalicznego

na kwasny siarczyn, skoro cze$é lugéw ma-
cierzystych usuwaé okresowo lub w sposéb
ciagly i zastepowaé je wodg lub roztworem
soli, np. scli kuchennej. W ten sposéb za-
warto$¢ tiosiarczanéw i wielotiosiarczanow
w lugach obniza si¢ znacznie, podczas. gdy
dodajac jednoczesnie lub niejednoczeénie
siarczynu kwasnego zawartosé w tugach
siarczynu i kwasnego siarczynu utrzymuje
si¢ stale w zadanej ilosci, Dzieki temu ortec
metalu alkalicznego napotyka do redukcji
wigcej kwasnego siarczynu i mniej tiosiar-
néow i wielotiosiarczanéw, Wskutek tego
wydajnosé podsiarczynu znacznie wzrasta
i metoda ta pozwala prowadzi¢ prace w
sposéb ciagly.,
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Zastrzezenie patentowe. gty i zastepuje ja woda lub roztworem soli,
jak np. soli kuchennej.
Sposéb wytwarzania podsiarczynéw al-

kalicznych z kwasnych siarczynéw alka- I. G. Farbenindustrie
licznych i orteci alkalicznych, znamienny Aktiengesellschaft.
tem, Ze cze$¢ lugow macierzystych usuwa Zastepca: M. Skrzypkowski,
sie z procesu okresowo lub w sposdb cig- rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiago, Warszaws.
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